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Miércoles 20 de marzo de 2013

Realiza Preparatoria Regional de Degollado actividades
para promover la ciencia, el arte y la tecnologia entre los
jovenes

Del 19 al 22 de marzo se llevan a cabo conferencias, exposiciones y talleres

En la Preparatoria Regional de Degollado
de la UdeG, el bachillerato general por
competencias es impulsado a través de la
convivencia de los estudiantes con la

ciencia, el arte y la tecnologia.

Lo anterior en el marco de la Il Jornada de
Arte, Ciencia y Tecnologia que realiza la

preparatoria del 19 al 22 de marzo, evento

que incluye unidades de aprendizaje como idiomas, fisica, fotografia y disefo.

“Las actividades tienen el objetivo de despertar el interés de los muchachos en
las tres fases que tenemos en la vida cotidiana, el arte, la ciencia y la tecnologia
como parte de facilitarnos la vida”, comenté la directora del plantel, maestra Olga

Torres Flores.

Las actividades de este miércoles tuvieron que ver con conferencias de fisica,
matematicas y robdtica. El dia de mafiana se realizara un desfile con carros
alegodricos elaborados con material reciclado, asi como un concurso de

fotografia aplicando las matematicas.
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El dia viernes los alumnos participaran en un Rally del conocimiento en inglés y
habra una exposicién de disefio en cantera. Gran parte de las exposiciones son

de aparatos e inventos realizados por los propios estudiantes.

“Es una manera de mostrarle a la sociedad degolladense lo que su hijo aprende
y lo que estadn creando en la escuela. Este afo el tema de la jornada es la
mexicanidad, por lo que en los distintos eventos se habla de las tradiciones

mexicanas como el mariachi, asi como de la gastronomia”, explico.



